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Prezentace posterů na mezinárodním workshopu

· 7th European Workshop on Secondary Ion Mass Spectrometry, 19. – 21. září 2010, Münster, Německo. 2010.
P. Kuba, J. Lorinčík, C. Anders, and H. Urbassek: Molecular dynamics simulations of low energy Ar+ sputtering of copper supplemented by ion formation calculations.
Prezentace posterů na mezinárodní konferenci

· 18th International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry, 18. – 23. září 2011, Riva del Garda, Itáli. 2011.

P. Kuba1, J. Lorinčík, C. Anders, Z. Šroubek, and H. Urbassek: Estimation of ion formation probabilities from molecular dynamics simulations of low energy Ar+ sputtering of copper.
Článek přijatý k recenznímu řízení v impaktovaném časopise

· Surface and Interface Analysis

P. Kuba, J. Lorinčík, C. Anders, and H. M. Urbassek, „On the estimation of ion formation probabilities from molecular dynamics simulations of low energy sputtering of metals“,  přijato k recenznímu řízení v impaktovaném časopise Surface and Interface Analysis.

